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【【緒緒言言】】	 	 
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【【実実験験方方法法】】   
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Fig. 1粒子埋込型 SSVプラズ
モニック結晶基板の断面図と
内部に形成されるプラズモン
WGM定在波の描像 
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Fig. 2 200 nm PS 球(左)とシリカ球(右)で作製した
Pt/Au-SSV SERS (

) 0.1M HClO4 水溶液。 Ag/AgCl 

SLRR: Surface Limited Redox Replacement [8]
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【【結結果果おおよよびび考考察察】】   
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